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La miniaturisation des composants, l’exigence de fiabilité et de traçabilité étant de plus en 

plus importantes, le laser devient un outil incontournable pour l’usinage de petites pièces et 

pour la mise en œuvre de procédés rapides et fiables.  

Le laser trouve sa place dans de nombreuses méthodes de production actuelles. Il ouvre de 

nouvelles perspectives et représente un outil à très fort potentiel : il se substitue parfois aux 

outils mécaniques traditionnels mais il apporte surtout des solutions là où certaines 

réalisations semblaient inaccessibles avec des méthodes classiques. 

Après une revue succincte des effets de l’interaction laser-matière, quelques cas concrets 

qui répondent à des applications industrielles particulières seront présentés : la traçabilité 

des pièces par marquage laser (Datamatrix, code barres ou numéros de série); la réalisation 

d’emballage innovants; la réalisation de micro-pièces et le traitement de surface par laser. 

 

 

 


